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摘 要

本文中採用自行設計的壓電式液滴產生器上設計其重點在製作穩定、精確、易控制、高應用性為原則。首先分析、設計壓

電微噴頭，經實際操作及ANSYS有限元軟體分析，製做出最佳化之壓電微噴頭，並藉由CCD來觀測實際操作時液滴的粒

徑，探討液滴粒徑變化的原因，經有限元素分析和實驗量測比對，可得知壓電致動器在不同模態下的特性。 壓電式微液滴

噴印系統探討目標與步驟，從陶瓷壓電材料變形、所需噴印的材料擠壓、液滴飛行速度、單一液滴體積、及主液滴與衛星

液滴分離過程中，探討液滴形成過程，液滴噴出以頻閃同步方式觀測探討驅動波形所對壓電式微液滴產生器的影響

，DSP6416- AED101模組驅動波形設計產生與精密定位平台控制。實驗噴印系統分為兩種 (1)連續產生型(continuous) (2)控

制產生型 (drop-on-demand)下探討並且搭配一般印表機墨水、陶瓷顏料釉、彩色濾光片製程用調製光阻、導電性稀釋銀膠

。藉此將自行研製噴印技術應用暨精密定位整合之開發。並且將微定位平台系統與微液滴產生器系統兩系統整合為一微噴

印製程系統。 關鍵字：壓電，致動器，微米液滴產生器，精密定位平台
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